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Czujnik do pomiaru naciskéw

Przedmiotem wynalazku jest czujnik do pomiaru naciskéw w zakresie od 0 kG/cm? do 5 kG/cm? , nadajacy
sie do stosowania w srodowisku ciektym i sypkim.

Znane s3 czujniki do pomiaru naciskow, w ktdrych membrana pomiarowa jest bezposrednio obcigzona
przez $rodowisko pomiarowe. Jest to zasadnicza wada tych czujnikéw, poniewaz bezposrednie obcigzenie
elementu pomiarowego czesto powoduje jego trwate odksztatcenie badZz catkowite zniszczenie ..

Znane s3 réwniez czujniki, w ktorych element pomiarowy jest obcigzany posrednio poprzez komore
olejowa, a naciskowi $rodowiska pcmiarowego poddawana jest zewnetrzna powierzchnia komory olejowej,
wykonana z odpowiednio wyprofilowanej blachy stalowej. Czujniki te tatwo ulegaja lokalnym trwatym
odksztatceniom, co dyskwalifikuje zarowno sam czujnik jak i jego wskazania w przeprowadzanym pomiarze

W innym typie czujnikdw zewnetrzna powierzchnia komory olejowej byta wykonywana z elastycznej
btony a sam czujnik byt mniej podatny na odksztatcenia trwate, lecz membrana pomiarowa miata pogrubione
obrzeza, co technologicznie jest trudne do wykonania. -

Celem wynalazku jest usuniecie tych wad, co jednoczesnie wptynie na zwigkszenie niezawodnosci
czujnikdw w czasie pomiar6w ina uproszczenie technologii ich wytwarzania. Cel ten osiggnigto przez
skonstruowanie czujnika sktadajacego sie z korpusu idwdch metalowych pierScieni — zewnetrznego
i wewnetrznego. Pierscienie ikorpus s3 potaczone razem s$rubami. Miedzy korpusem a pierscieniem
wewnetrznym jest zamocowana metalowa membrana, a w komorze, utworzonej miedzy korpusem i metalowq
membrang jest usytuowany tensometryczny uktad pomiarowy. Miedzy membrang pomiarowa i wewngtrznym
pierscieniem znajduje sig¢ cienki pierscier uszczelniajacy. Miedzy zewnetrznym i wewnetrznym pierscieniem jest
zamocowana elastyczna przepona, a komora znajdujaca si¢ miedzy ta przepong i metalowa membrang jest
wypefniona ciektym czynnikiem, przekazujacym nacisk na membrane. Bezposredni nacisk od srodowiska
pomiarowego wywierany jest na elastyczng przepone. .

Zasadniczg zaleta czujnika wedtug wynalazku, wynikajacg z jego budowy, jest posrednie przenoszenie
naciskbw na metalowqa membrane, co zapobiega jej trwatym lokalnym uszkodzeniom i prostota budowy.
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' Zastosowanie ptaskiej membrany pomiarowej mocowanej na obwodzie w potaczeniu z odpowiednim
uszczelnieniem komory olejowej zabezpiecza Uzyskanie poprawnej charakterystyki czujnika w jego zakresie
pomiarowym i pozwala na uzyskanie prawidtowych wynikdw pomiaréw. Usytuowanie tensometréw w komorze
utworzonej przez korpus i membrane zabezpiecza je przed zniszczeniem lub szkodliwym dziataniem osrodka
pomiarowego. Korzystna charakterystyka czujnika i parametry uzytych do jego budowy materiatéw pozwalaja
na szeroki zakres stosowania, zarowno pod wzgledem rodzaju $rodowiska pomiarowego jak itemperatury.
Czujnik moze by¢ stosowany do pomiaru naciskiw w $rodowisku ptynnym oraz sypkim w zakresie temperatur
od —50°C do +80°C. '

Przedmiot wynalazku jest pokazany w przyktadzie wykonania na rysunku, na ktérym fig..1 przedstawia
czujnik w przekroju, ana fig. 2 pokazany jest szczegét uszczelnienia otworu stuzacego do napetriania
i odpowietrzania komory olejowe;j.

Czujnik wedtug wynalazku sktada sie z korpusu 1, wewnetrznego pierscienia 2 i zewnetrznego pierscienia
3, potaczonych razem $rubami (nieoznaczonymi na rysunku). Miedzy korpusem 1 i wewngtrznym pierscieniem 2
jest zamocowana metalowa membrana 4, a w komorze 5 pomiarowej, utworzonej migdzy korpusem 1 czujnika i
metalowa membrang 4 usytuowany jest tensometryczny uktad 6 pomiarowy ..

W korpusie 1 znajduje sie otwdr, przez ktéry wyprowadzony jast na zewnatrz czujnika przewéd 7
elektryczny od tensometrycznego uktadu 6 pomiarowego.

Miedzy pierscieniem 2 wewnetrznym i piercieniem 3 zewnetrznym jest zamocowana elastyczna olejo-
i kwasoodporna przepona 8, a komora, utworzona miedzy metalowa membrang 4 i elastyczng przepona 8 jest
zbiornikiem 9 czynnika ciektego na przyktad oleju, przekazujacego nacisk na metalowa membrane 4.

Czujnik wyposazony jest w pierscieri 10 uszczelniajacy, usytuowany miedzy wewnetrznym pierscieniem 2
i metalowa membrang 4. Najkorzystniej jest stosowaé pierscienie 10 uszczelniajace wykonane z utwardzonej
miedzi. '

W wewnetrznym pierscieniu 2 usytuowane s dwa zawory 11 kulkowe, dociskane do gniazd wkretami 12.
Zawory 11 kulkowe stuza do napetnian’a zbiornika 9 olejem iodpowietrzania go przy napetnianiu,
a jednoczesnie zapewniaja utrzymanie szczelnosci zbiornika 9.

" Czujnik wedtug wynalazku nadaje sie¢ ao stosowania zwtaszcza przy pomiarach naciskéw na grunt, na
przyktad pod ptytami przejezdzajacych pojazdéw gasienicowych, pod pontonami przenosnikéw tasmowych lub
innych konstrukgcji, podktadami toréw kolejowych oraz przy pomiarach parcia na sciany zbiornikéw i siloséw.

Zastrzezenie patentowe

Czujnik do pomiaru naciskbw, znamienny ty m, ze zawiera korpus (1), pierécieri (2) wewnetrzny

i piersciert (3) zewnetrzny potaczone razem $rubami, a miedzy zewnetrznym pierscieniem (3) i wewnetrznym

pierécieniem (2) jest zamocowana elastyczna przepona (8), natomiast miedzy wewnetrznym pierscieniem (2)

a korpusem (1) jest zamocowana metalowa membrana (4), przy czym komora utworzona miedzy elastyczna

przepong (8), a metalowa membrang (4) jest zbiornikiem (9) czynnika ciektego, przekazujacego nacisk na

metalowa membrane (4), natomiast w komorze {5) pomiarowej, utworzonej migdzy metalowq membrang (4)
~a korpusem (1) jest usytuowany tensometryczny uktad (6) pomiarowy.



93439

W
7 7

el by

22 Z

SR s e s e eeeet LA CULRRARNNANRRAN

Frg. 2




	PL93439B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DRAWINGS
	DESCRIPTION


